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665827-2026 - Concurso

Suica — Equipamento laboratorial, 6ptico e de precisado (exc. 6culos) — Un systeme de
pulvérisation cathodique dédié a la déposition de couches minces supraconductrices de haute
qualité

OJ S 187/2026 28/09/2026

Anuncio de concurso ou de concessao — regime normal

Fornecimentos

1. Adquirente

1.1. Adquirente
Nome oficial: EPFL-Scientific Equipment
Correio eletrénico: jerome.butty@epfl.ch
Forma juridica do adquirente: Organismo de direito publico
Atividade da autoridade adjudicante: Educagao

2. Procedimento

2.1. Procedimento
Titulo: Un systéme de pulvérisation cathodique dédié a la déposition de couches minces
supraconductrices de haute qualité
Descrigao: L’'EPFL, en collaboration avec I'Université de Genéve (UNIGE), prévoit d’acquérir
un nouveau systéme de pulvérisation cathodique dédié a la déposition de couches minces
supraconductrices de haute qualité. L’équipement sera accueilli par le Centre de
MicroNanotechnologie de 'EPFL (CMi). Le CMi est une installation centralisée dédiée a la
micro/nano fabrication, centrale pour 'ensemble des facultés de 'EPFL, ouverte aux
universités externes ainsi qu’aux industriels locaux (>600 utilisateurs actifs par an). Le nouvel
équipement sera dédié a la recherche de pointe dans le domaine des détecteurs de photons
uniques avec l'objectif de combler I'écart entre la fabrication a I'’échelle laboratoire et celle a I
échelle industrielle en permettant la déposition sur plaques de diamétre 200 mm. Une grande
importance sera accordée non seulement a la qualité des dépositions et les propriétés
supraconductrices des films minces, mais également a la facilité d’utilisation des équipements,
a leur simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et a leur flexible, mais
néanmoins robuste, capacité de contréle de procédés de dépositions dans un environnement
type R&D. Un grand intérét sera également porté a la proximité et la réactivité du fournisseur
pour 'ensemble du support technique et aux procédés. En lien avec les besoins de 'EPFL et
les objectifs scientifiques du CMi et de 'UNIGE, une attention particuliére sera placée sur les
points suivants : e Qualité, reproductibilité et uniformité des films supraconducteurs. e
Intégration avec nos infrastructures.
Identificador do procedimento: 2ff1d4c4-0724-44b8-bcaa-4e1d247e13f6
Tipo de procedimento: Aberto
O procedimento é acelerado: ndo

2.1.1. Finalidade
Natureza do contrato: Fornecimentos
Classificagao principal (cpv): 38000000 Equipamento laboratorial, 6ptico e de precisao (exc.
oculos)

2.1.2. Local de execugao
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Cidade: Lausanne

Caddigo postal: 1015

Subdivisao do pais (NUTS): Vaud (CHO011)
Pais: Suica

2.1.4. Informagodes gerais
Informagdes adicionais: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés
publics pour des prestations en Suisse uniquement a des adjudicataires qui garantissent le
respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et I'égalité
de salaire entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le
serveur www.simap.ch et télécharger elles-mémes le cahier des charges et ses annexes, a la
méme adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de I'avancement du projet et de la
disponibilité des crédits. - Afin de garantir I'actualité de l'information et I'égalité de traitement
entre les soumissionnaires, seuls les documents remis aprés la date de publication de I'appel
d'offres sur le serveur www.simap.ch seront pris en considération dans I'évaluation des offres.
Base juridica:
Diretiva 2014/24/UE

2.1.6. Motivos de exclusao
Fontes dos motivos de exclusdo: Documento do concurso

5. Lote

5.1. Lote: LOT-0000
Titulo: Un systéme de pulvérisation cathodique dédié a la déposition de couches minces
supraconductrices de haute qualité
Descricao: L’EPFL, en collaboration avec I'Université de Geneve (UNIGE), prévoit d’acquérir
un nouveau systeme de pulvérisation cathodique dédié a la déposition de couches minces
supraconductrices de haute qualité. L’équipement sera accueilli par le Centre de
MicroNanotechnologie de 'EPFL (CMi). Le CMi est une installation centralisée dédiée a la
micro/nano fabrication, centrale pour 'ensemble des facultés de 'EPFL, ouverte aux
universités externes ainsi qu’aux industriels locaux (>600 utilisateurs actifs par an). Le nouvel
équipement sera dédié a la recherche de pointe dans le domaine des détecteurs de photons
uniques avec l'objectif de combler I'écart entre la fabrication a I'échelle laboratoire et celle a I
échelle industrielle en permettant la déposition sur plaques de diamétre 200 mm. Une grande
importance sera accordée non seulement a la qualité des dépositions et les propriétés
supraconductrices des films minces, mais également a la facilité d’utilisation des équipements,
a leur simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et a leur flexible, mais
néanmoins robuste, capacité de contréle de procédés de dépositions dans un environnement
type R&D. Un grand intérét sera également porté a la proximité et la réactivité du fournisseur
pour 'ensemble du support technique et aux procédés. En lien avec les besoins de 'EPFL et
les objectifs scientifiques du CMi et de 'UNIGE, une attention particuliére sera placée sur les
points suivants : e Qualité, reproductibilité et uniformité des films supraconducteurs. e
Intégration avec nos infrastructures.

5.1.1. Finalidade
Natureza do contrato: Fornecimentos
Classificagao principal (cpv): 38000000 Equipamento laboratorial, 6ptico e de precisédo (exc.
oculos)
Opcoes:
Descrigao das opgdes: Voir cahier des charges.
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5.1.2. Local de execugao
Cidade: Lausanne
Caodigo postal: 1015
Subdivisao do pais (NUTS): Vaud (CHO11)
Pais: Suica

5.1.3. Duragao estimada
Outra duracao: Desconhecido

5.1.4. Renovagao
Renovagbes maximas: O

5.1.6. Informacgoes gerais
Participacao reservada:
A participagao nao esta reservada.
Ha que indicar os nomes e as qualificagdes profissionais do pessoal encarregado da
execugao do contrato: Ainda nao € conhecida
Projeto de contratacao publica nao financiado por fundos da UE
O concurso € abrangido pelo Acordo sobre Contratos Publicos (ACP): sim

5.1.9. Critérios de selecao
Fontes dos critérios de sele¢cdo: Documento do concurso

5.1.10. Critérios de adjudicagao
Critério:
Tipo: Qualidade
Descrigao: Critéres d’adjudication
Descrigdo do método a utilizar se a ponderagédo nao puder ser expressa por critérios: Les
critéres d’adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. Documentos do concurso
O acesso a determinados documentos do concurso € restrito
As informagdes sobre documentos restritos estao disponiveis em: https://www.simap.ch/fr
/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Canal de comunicagao ad hoc:
Nome: Simap.ch

5.1.12. Condig¢oes do concurso
Condigoes de apresentacgao:
Apresentacéao por via eletronica: Permitido
Endereco para apresentagao: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Linguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participagao: inglés
Catalogo eletrénico: Nao autorizado
Variantes: Permitido
Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Nao autorizado
Prazo para a recegao das propostas: 04/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) hora da Europa
Central, hora de verao da Europa Ocidental
Duracao durante a qual a proposta deve permanecer valida: 160 Dias
Condigoes do contrato:
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A execucgao do contrato tem de ser efetuada no @mbito de programas de emprego protegido:
Ainda ndo conhecido

Condicoes relacionadas com a execucao do contrato: Plus d’informations dans la publication
officielle sur simap.ch

Faturacao eletronica: Necessario

Seréo utilizadas encomendas eletronicas: néo

Sera utilizado o pagamento eletrénico: sim

Condicdes financeiras: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Técnicas
Acordo-quadro:
Inexisténcia de acordo-quadro
Informacdes sobre o sistema de aquisicao dinamico:
Inexisténcia de sistema de aquisi¢ao dinamico

5.1.16. Informacgodes adicionais, mediagao e recurso
Instancia de recurso: Tribunal administratif fédéral
Informagdes sobre os prazos de recurso: Voies de droit Conformément a I'art. 56, al. 1, de la
loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre attaquée, dans un
délai de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal administratif fédéral, case
postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie
recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les
pieces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément a
I'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)
relatives a la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Organizacéao que fornece informacgdes adicionais sobre o processo de adjudicacao: EPFL-
Scientific Equipment

8. Organizagoes

8.1. ORG-0001
Nome oficial: EPFL-Scientific Equipment
Numero de registo: b0e84e68-ed68-4cbd-86d3-4f54aea147cc
Endereco postal: EPFL AVP-CP ECO Bl A2 447 (Batiment BI) Station 7
Cidade: Lausanne
Cddigo postal: 1015
Subdivisao do pais (NUTS): Vaud (CHO011)
Pais: Suica
Correio eletrénico: jerome.butty@epfl.ch
Telefone: +41216931111
Fungodes desta organizagao:
Adquirente
Organizacao que fornece informacgdes adicionais sobre o processo de adjudicagao

8.1. ORG-0002
Nome oficial: Tribunal administratif fédéral
Numero de registo: BVGER
Endereco postal: Postfach
Cidade: St. Gallen
Caddigo postal: 9023
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8.1.

Subdivisao do pais (NUTS): St. Gallen (CH055)
Pais: Suica

Correio eletrénico: info@bvger.admin.ch
Telefone: +41584652626

Endereco Internet: https://www.bvger.ch
Func¢oes desta organizagao:

Instancia de recurso

ORG-0003

Nome oficial: Simap.ch

Numero de registo: CHO01
Endereco postal: Holzikofenweg 36
Cidade: Bern

Caddigo postal: 3003

Subdivisao do pais (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Pais: Suica

Correio eletrénico: support@simap.ch
Telefone: +41584646388

Endereco Internet: https://www.simap.ch
Func¢oes desta organizagao:

TED eSender

Informacgdes sobre o anuncio

665827-2026

Identificador/versao do anuncio: bafbf74a-e5a4-4b63-b048-c044de215176 - 01

Tipo de formulario: Concurso

Tipo de anuncio: Anuncio de concurso ou de concessao — regime normal

Subtipo de anuncio: 16

Data de envio do anuncio: 25/09/2026 02:25:58 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora

de verao da Europa Central

Linguas em que o presente anuncio esta oficialmente disponivel: francés, alemao

Numero de publicagdo do anuncio: 665827-2026
N.° de edicédo do JO S: 187/2026
Data de publicacao: 28/09/2026

Page 5/5


mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch

	1. Adquirente
	1.1. Adquirente
	2. Procedimento
	2.1. Procedimento
	2.1.1. Finalidade
	2.1.2. Local de execução
	2.1.4. Informações gerais
	2.1.6. Motivos de exclusão
	5. Lote
	5.1. Lote: LOT-0000
	5.1.1. Finalidade
	5.1.2. Local de execução
	5.1.3. Duração estimada
	5.1.4. Renovação
	5.1.6. Informações gerais
	5.1.9. Critérios de seleção
	5.1.10. Critérios de adjudicação
	5.1.11. Documentos do concurso
	5.1.12. Condições do concurso
	5.1.15. Técnicas
	5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso
	8. Organizações
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Informações sobre o anúncio

